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摘要(译)

本发明实施例提供了一种OLED显示器件及其制备方法、蒸镀用掩模板，
涉及显示领域，可解决同等分辨率情况下，掩模板蒸镀开口制作难度的
问题，且在蒸镀开口能达到最小精度情况下，可解决分辨率难以提高的
问题。OLED显示器件的像素单元包括五个子像素，五个子像素中包括至
少一个红色、至少一个绿色和至少一个蓝色子像素；五个子像素的四个
分布在四个顶角且形状尺寸相同，另一个被四个子像素包围，且四个子
像素与一个子像素为不同颜色子像素；位于像素单元顶角的任一个子像
素与周围位于其他三个像素单元顶角的各一个子像素构成规则图形，在
规则图形中所有子像素为同种颜色子像素且各占1/4；子像素均包括阳
极、阴极和有机材料发光层。
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